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集積化された微粒子検出チップ
by H.H. Lim et al.

空気の出入り口となる丸穴と電極が形成されたガラス
ウェハとコロナ放電用の突起と検出部が形成された
シリコンウェハをエポキシ樹脂で接着している。
コロナ放電により微粒子を荷電微粒子とした後、これら
をＨＥＰＡで捕獲して、その時の電荷量を測定すれば、
微粒子の濃度が求められる。
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